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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Laboratorium Interdyscyplinarne
plac Lotnikéw 4/5, 70-414 Szczecin

Niepewnos¢ L
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla Miejsce Metoda
dziat. pomiarowa
CcMC
pH
Pehametry S IWN-F-02
Wzorcowanie
-pH 0+14 0,003
- napiecie state (-2000 + 2000) mV 0,2 mV
przewodnos¢ elektryczna wtasciwa (konduktometria)
Konduktometry S IWN-F-01
Wzorcowanie (0,0002 + 0,02) mS/cm 0,000001 mS/cm
(0,02 + 2,0) mS/cm 0,06 %
(2,0 + 200) mS/cm 0,1 %
dlugosé
‘I;’vlytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2) (0,5 + 100) mm (0,07 + 0,5-L) pm S IWN-L-01
zorcowanie Lwm
Suwmiarki s IWN-L-02
Glebokosciomierze suwmiarkowe
Wysokosciomierze suwmiarkowe
Wzorcowanie (0 +300) mm 0,02 mm
(300 + 500) mm 0,03 mm
(500 + 800) mm 0,04 mm
(800 +1000) mm 0,05 mm
Mikrometry zewnetrzne (0,70 + 0,02-L) uym S IWN-L-03
Wzorcowanie (0 + 500) mm Lwmm
Czujniki analogowe o wartosci dziatki S IWN-L-04
elementarnej > 0,01 mm
Wzorcowanie (0 + 50) mm 5,0 um
Czujniki cyfrowe o rozdzielczosci
>0,001 mm
Wzorcowanie (0 + 50) mm 2,1 um
napigcie DC
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki napigcia analogowe IWN-E-04
Mierniki napiecia cyfrowe IWN-E-05
Mierniki parametrow sieci energetycznych IWN-E-03
Kalibratory IWN-E-07
Zasilacze
Zrédta wzorcowe
Wzorcowanie
1mV+1V 0,0008 % + 0,6 pV
(1+10)V 0,00085 % + 7,0 pV
(10+100) V 0,0011 % + 0,1 mV
(100 +1000) V 0,0012 % + 1,3 mV
prad DC
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki pradu analogowe IWN-E-04
Mierniki pradu cyfrowe IWN-E-05
Mierniki parametroéw sieci energetycznych IWN-E-03
Kalibratory IWN-E-07
Zasilacze
Zrédta wzorcowe
Wzorcowanie 0,5 uA+ 10 mA 0,002 % + 1 nA
(10 +100) mA 0,006 %
01+1)A 0,03 %
(1+10) A 0,07 %
(10 +£20) A 0,09 %
Mierniki cegowe IWN-E-08
Wzorcowanie (20 +1000) A 0,35 %
napigcie AC
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki napigcia analogowe IWN-E-04
Mierniki napiecia cyfrowe IWN-E-05
Mierniki parametroéw sieci energetycznych IWN-E-03
Kalibratory IWN-E-07
Zasilacze
Zrédta wzorcowe
Wzorcowanie 40 Hz = 10 kHz
1mV +1,4V 0,031 %
(1,4+14)V 0,041 %
(14 +140) V 0,053 %
(140 +1000) V 0,066 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnos¢ Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC | dziatl. pomiarowa
prad AC
Multimetry s IWN-E-05
Mierniki pradu analogowe IWN-E-04
Mierniki pradu cyfrowe IWN-E-05
Kalibratory IWN-E-07
Zasilacze
Zrédta wzorcowe
Mierniki parametréw sieci energetycznych IWN-E-03
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych 40 Hz =+ 1 kHz
Wzorcowanie 10 pA+2A 0,12 %
40 Hz + 500 Hz
(2+20) A 0,15 %
Mierniki cegowe 50 Hz S IWN-E-08
Wzorcowanie (20 +1000) A 0,67 %
rezystancja DC
Rezystory state S IWN-E-01
Wzorce rezystancji
Wzorcowanie
0,001 Q 0,012 %
0,01Q 0,006 %
(0,1; 1; 10; 100) Q; 0,002 %
(1; 10) kQ 0,003 %
(100; 1000) kQ
Rezystory regulowane S IWN-E-02
Wzorce rezystanciji
Kalibratory rezystancji
Wzorcowanie 1mQ +100Q 0,002 % + 0,15 mQ IWN-E-07
(100 +1000) Q 0,0015 % + 1 mQ
(1+10) kQ 0,0017 % + 10 mQ
(10 + 100) kQ 0,0018 % +1Q
(100 + 1000) kQ 0,0023 % +2Q
(1+100) MQ 0,01 %
100 MQ + 1GQ 0,1%
Mierniki parametréw sieci energetycznych S IWN-E-03
Mierniki rezystancji izolacji
Mierniki rezystancji uziemienia
Wzorcowanie (0,01 +10) Q 0,05 % + 1 mQ
(10 + 100) Q 0,05 % + 10 mQ
(100 +1000) Q 0,05 % +0,1Q
(1+10) kQ 0,05%+1Q
0,01 MQ +1 GQ 0,33 %
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki rezystancji cyfrowe
Mierniki rezystancji analogowe
Wzorcowanie 1mQ +100Q 0,002 % + 0,15 mQ
(100 +1000) Q 0,0015 % + 1 mQ
(1+10) kQ 0,0017 % + 10 mQ
(10 + 100) kQ 0,0018 % +1Q
(100 + 1000) kQ 0,0023 % +2Q
(1+100) MQ 0,01 %
rezystancja AC
Mierniki parametréw sieci energetycznych S IWN-E-03
Mierniki petli zwarcia
Wzorcowanie 50 Hz
(0,4 +1000) Q 0,58 % +0,02Q
indukcyjnos¢
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki indukcyjnosci
Wzorcowanie 1 kHz
2 uH 3%
5puH 2%
20 pH 0,35 %
50 uH 0,2 %
200 uH 0,15 %
500 uH 0,08 %
2mH 0,1 %
5mH 0,08 %
(20 + 500) mH 0,06 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiaro Niepewnosc Miejsce Metoda
P P wy pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa
pojemnosé
Multimetry S IWN-E-05
Mierniki pojemnosci
Wzorcowanie 1 kHz
(10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 0,01 %
90; 100; 200; 400) pF
(2; 4) nF
1 kHz
(40; 200; 400) nF 0,015 %
moc DC
Mierniki mocy czynnej analogowe jednofazowe S IWN-E-06
Wzorcowanie 0,1 W+ 10 kW 0,05 %
(1+640)V
(0,1+30) A
moc AC
Mierniki mocy czynnej analogowe jednofazowe S IWN-E-06
Mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe
Mierniki mocy czynnej analogowe tréjfazowe
Mierniki mocy czynnej cyfrowe tréjfazowe P (cos ¢ = 1), 50 Hz
Wzorcowanie 0,1 W+ 10 kW (1-faz.) 0,05 %
0,3 W + 30 kW (3-faz.)
(0,5 + 500) V
(0,001 +120) A
elektryczna symulacja wielkosci
Symulatory pH (metoda elektryczna) S IWN-F-02
Wzorcowanie
-pH 0+14 0,0002
Symulatory pH S IWN-F-02
Wzorcowanie
- napiecie state (-2000 + 2000) mV 0,0025 % + 0,01 mV
czas (przedziat czasu)
Sekundomierze (stopery) elektroniczne 0,02 + 4,0-107-7 S IWN-T-02
Wzorcowanie (0+24) h 7 - przedziat czasu
Sekundomierze elektroniczne sterowane S IWN-T-03
elektrycznie
Wzorcowanie (0+1000) s 2,4 ms
Sekundomierze (stopery) mechaniczne (0+1)h 0,1s+2:105¢ S IWN-T-01
Wzorcowanie < - przedziat czasu
Mierniki parametrow sieci energetycznych S IWN-E-03
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych
Wzorcowanie 20 ms + 430 ms 1,1 ms
wilgotnosé wzgledna
Higrometry S Procedura
Termohigrometry wewnetrzna
Wzorcowanie przy temperaturze 15 °C 0,012.r+0,8 % rh IWN-C-02
(38 +80) % rh r - wartos¢ zmierzona
przy temperaturze 20 °C wyrazona w % rh
(27 +80) % rh
przy temperaturze (25 + 50)
°C
(20 +80) % rh
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(;:ji:fe Metoda pomiarowa
CMC i
gestos¢ optyczna widmowego wspoétczynnika przepuszczania
Spektrofotometry Filtry ciekte S,P IWN-0-01
Wzorcowanie ditugosé¢ fali:
(350, 313, 257, 235 ) nm
Podane wartos$ci sg wartosciami
nominalnymi.
PDC Blank
0,0366 0,004
0,0395
0,0439
0,0508
PDC 20 mg/l
0,2500 0,004
0,1375
0,3313
0,2998
PDC 40 mg/l
0,4563 0,005
0,2303
0,6085
0,5378
PDC 60 mgl/l
0,6745 0,006
0,3267
0,9024
0,7897
PDC 80 mgl/l
0,8874 0,007
0,4227
1,1926
1,0378
PDC 100 mg/I
1,1045 0,008
0,5191
1,4886
1,2890
zakres widmowy
(400 + 820) nm
0+0,5 0,004
0,5+1,0 0,005
1,0+1,4 0,006
widmowy wspoétczynnik przepuszczania
Spektrofotometry zakres widmowy S,P IWN-0-01
Wzorcowanie (400 = 820) nm
0,05+0,1 0,002
0,1+0,3 0,003
0,3+0,6 0,005
0,6+1,0 0,006
Spektrofotometry S,P IWN-0-01
Wzorcowanie
- dlugosé fali (270 + 810) nm 0,2 nm

Zdolnos$¢ pomiarowa
odnosi sie do
spektrofotometréw o
widmowej szerokos$ci
potéwkowe;j
szczeliny wyj$ciowej
1nm
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 089
. . . . Niepewnos¢é Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, pomiarowa
ci$nienie
Cisnieniomierze sprezynowe ci$nienie wzgledne — podci$nienie S IWN-P-01
Cisnieniomierze elektroniczne i nadci$nienie (gaz)
Wzorcowanie (-0,1 + 0,06) MPa 4-105 MPa
(0,06 + 0,15) MPa 1-103-p
(0,15 + 0,6) MPa 2-10“ MPa
(0,6 +7) MPa 3,5:10% - p
p - wartos¢
mierzonego
ci$nienia
Przetworniki ci$nienia ci$nienie wzgledne — podci$nienie S IWN-P-01
Wzorcowanie i nadci$nienie (gaz)
(-0,1 + 0,06) MPa 4-10° MPa + 0,04 % fs
(0,06 = 0,15) MPa 1-103- p + 0,04 % fs
(0,15 + 0,6) MPa 2-10 MPa + 0,04 % fs
(0,6 +7) MPa 3,510 - p + 0,04 % fs
p - warto$¢ mierzonego
cisnienia
fs — zakres pomiarowy
przetwornika
Cisnieniomierze sprezynowe ci$nienie wzgledne — nadci$nienie S IWN-P-01
Cisnieniomierze elektroniczne (ciecz)
Wzorcowanie (0,02 + 0,6) MPa 2,510 MPa
(0,6 + 30) MPa 1-103-p
(30 + 100) MPa 5104 p
p - warto$¢ mierzonego
cisnienia
Przetworniki ci$nienia ci$nienie wzgledne — nadci$nienie S IWN-P-01
Wzorcowanie (ciecz)
(0,02 + 0,6) MPa 2,5-10 MPa + 0,04 %fs
(0,6 + 30) MPa 1103 p + 0,04 % fs
(30 + 100) MPa 510 p+0,04 %fs
p - warto$¢ mierzonego
cisnienia
fs — zakres pomiarowy
przetwornika
temperatura (termometria elektryczna)
Termometry elektryczne (w tym elektroniczne) S Procedura
do pomiaru temperatury powietrza (0 +50) °C 0,25°C wewnetrzna
(wzorcowanie w komorze klimatycznej) IWN-C-02

Wzorcowanie

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Laboratorium Masy

plac Lotnikéw 4/5, 70-414 Szczecin

. . . . Niepewnos¢ Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, pomiarowa
masa (wagi)
Wagi nieautomatyczne elektroniczne S,P IWN-M-02
Wzorcowanie do 200 g 5,0x 105 % Euramet cg-18 v 4.0
powyzej 200 g do 30 kg 1,7x10% %
masa (odwazniki i wzorce masy)
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci S IWN-M-01
F1 OIML R 111-1:2004
Wzorcowanie 1mg; 2 mg; 5 mg 0,006 mg
10 mg 0,008 mg
20 mg 0,010 mg
50 mg 0,013 mg
100 mg 0,015 mg
200 mg 0,020 mg
500 mg 0,025 mg
19 0,03 mg
2g 0,04 mg
59 0,05 mg
109 0,06 mg
20g 0,08 mg
50g 0,10 mg
100 g 0,15 mg
200g 0,3 mg
500 g 0,8 mg
1kg 1,5mg
2kg 3mg
5 kg 8 mg
10 kg 15 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci S IWN-M-01
F2 OIML R 111-1:2004
Wzorcowanie 1mg; 2 mg; 5 mg 0,020 mg
10 mg 0,025 mg
20 mg 0,03 mg
50 mg 0,04 mg
100 mg 0,05 mg
200 mg 0,06 mg
500 mg 0,08 mg
19 0,10 mg
2g 0,13 mg
59 0,15 mg
109 0,20 mg
20g 0,25 mg
50g 0,3 mg
100 g 0,5mg
2009 1,0 mg
500g 2,5mg
1 kg 5mg
2kg 10 mg
5 kg 25mg
10 kg 50 mg
Wzorce masy i odwazniki klasy doktadnosci S IWN-M-01
M1 OIML R 111-1:2004
Wzorcowanie 1mg; 2 mg; 5 mg 0,06 mg
10 mg 0,08 mg
20 mg 0,10 mg
50 mg 0,13 mg
100 mg 0,15 mg
200 mg 0,20 mg
500 mg 0,25 mg
19 0,3 mg
2g 0,4 mg
59 0,5mg
109 0,6 mg
20g 0,8 mg
509 1,0 mg
100 g 1,5mg
200g 3mg
500g 8 mg
1 kg 15 mg
2kg 30 mg
5 kg 80 mg
10 kg 150 mg

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartos¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;j.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 089

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 089

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 06.12.2022 r.
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